
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】平成２５年７月８日（２０１３．７．８）
（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１４７４２０３号（Ｄ１４７４２０３）
（２４）【登録日】平成２５年６月７日（２０１３．６．７）
（５４）【意匠に係る物品】環境応力亀裂試験用治具
【部分意匠】
（５２）【意匠分類】Ｊ１－５００
（５１）【国際意匠分類（参考）】１０－０４、１０－０５、２４－０１、２４－０２
（２１）【出願番号】意願２０１３－３２０２（Ｄ２０１３－３２０２）
（２２）【出願日】平成２５年２月１８日（２０１３．２．１８）
（７２）【創作者】
【氏名】樋口　裕思
【住所又は居所】大阪府大阪市中央区平野町四丁目１番２号　大阪瓦斯株式会社内
（７３）【意匠権者】
【識別番号】００００００２８４
【氏名又は名称】大阪瓦斯株式会社
【氏名又は名称原語表記】ＯＳＡＫＡ　ＧＡＳ　ＣＯ．，ＬＴＤ．
【住所又は居所】大阪府大阪市中央区平野町四丁目１番２号
【住所又は居所原語表記】１－２，Ｈｉｒａｎｏｍａｃｈｉ　４－ｃｈｏｍｅ，Ｃｈｕｏ－ｋｕ，Ｏｓａｋａ－
ｓｈｉ，Ｏｓａｋａ　５４１－００４６　ＪＡＰＡＮ
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（５５）【意匠に係る物品の説明】本願意匠に係る物品は、主として、樹脂材料における環境応力亀裂（表面に
界面活性剤等が付着した状態で応力が印加されたときに表面に生じる亀裂）を試験する治具であって、基台には
、試験片を受け止め支持させる受け止め支持部と、受け止め支持部の曲面に沿って試験片を湾曲させた状態で上
方から押圧保持する保持板部と、保持板部を試験片押圧状態と開放状態とに切換操作可能な操作部とが設けられ
ているとともに、保持板部には、試験片の表面状態を観察する観察窓が形成されている。　そして、試験片の亀
裂の発生範囲を測定することで、製品の材料の適否を判断するのに用いられる。
（５５）【意匠の説明】実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線
は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界を示す線である。
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【底面図】

【斜視図】

【Ａ－Ａ断面図】

【使用状態を示す参考断面図】

【実施状態を示す参考斜視図】
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